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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成30年2月1日(2018.2.1)

【公開番号】特開2015-143836(P2015-143836A)
【公開日】平成27年8月6日(2015.8.6)
【年通号数】公開・登録公報2015-050
【出願番号】特願2014-255021(P2014-255021)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  15/08     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   9/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ   15/08     ２３５　
   Ｇ０３Ｇ    9/08     ３７５　

【手続補正書】
【提出日】平成29年12月12日(2017.12.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　（式４）理論被覆率Ｘ２（面積％）＝３1/2／（２π）×（ｄｔ／ｄａ）×（ρｔ／ρ
ａ）×Ｃ×１００
　（式４）において、
　　ｄａ：シリカ微粒子の一次粒子の個数平均粒径（Ｄ１）、
　　ｄｔ：トナーの質量平均粒径（Ｄ４）、
　　ρａ：シリカ微粒子の真比重、
　　ρｔ：トナーの真比重、
　　Ｃ：シリカ微粒子の質量／トナーの質量
（Ｃは後述するトナー中のシリカ微粒子の含有量を用いる。）、である。
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